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摘要(译)

根据本发明实施例的有机EL显示装置的制造方法包括：在基板上形成分
别对应于多个像素的多个下电极； 在基板上相邻的下部电极之间形成多
个划分像素的堤岸； 在下电极和堤上形成有机材料层； 从有机材料层的
与与堤接触的有机材料层的表面相反的表面的方向上的能量射线选择性
地向堤上的有机材料层照射。
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